
平成30年度 応用物理学会 多元系化合物・太陽電池研究会 年末講演会 
2018年11月30日（金）～ 12月1日（土） 
開催場所：東京理科大学 神楽坂キャンパス 

プログラム 
 
    11月30日（金） 
        13:30 - 研究会委員長挨拶：和田隆博（龍谷大学） 
        13:40 – 招待講演 内富直隆（長岡技術科学大学） 
             O01-「多元系強磁性半導体薄膜の現状と展開」 
        14:20 - 招待講演 工藤昭彦（東京理科大学） 
             O02-「金属酸化物および硫化物光触媒を用いた 

水分解および二酸化炭素還元 ー人工光合成を目指してー」 
        15:00 - 休憩 
        15:20 - 一般講演 O03-O05 
        16:30 - ポスターセッション P01-P25 
        18:00 - 意見交換会  
 
    12月1日（土） 
         9:30 - 招待講演 植田譲（東京理科大学） 
             O06-「太陽光発電の主力電源化に向けた 

システム技術開発と系統連系」 
        10:10 - 一般講演 O07-O11 
        11:45 - 閉会の辞 
 

 
※意見交換会会場は 
10号館食堂です。  
発表会場から少し 
距離があります。 
 
学生が誘導します。 

発表会場 

意見交換会会場 
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